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Przedmiotem wynalazku jest sposdéb skaningu
dwuwymiarowych obrazéw optycznych oraz urzg-
dzenie akustoelektroniczne analizujgce dwuwymia-
rowe obrazy optyczne w ukladzie klasycznego dwu-
wymiarowego konwolutora akustoelektronicznego.

Z polskiego opisu patentowego nr 117476 znany
jest spos6b skaningu dwuwymiarowych obrazoéw
optycznych przy pomocy akustycznych fal powierz-
chniowych polegajacych na wykorzystaniu dwoch
waskich impulséw akustycznych fal powierzchnio-
wych emitowanych na powierzchni piezoelekiryka
w réznych kierunkach tak, ze nastesuje przecig:ie
sie impulséw fal, przy czym punkt przecigcia prze-
mieszcza sie po powierzchni piezoelekiryka wzdluz
linii prostej poprzez realizacje opdznienia czaso-
wego pomiedzy momentami generacji impulsow.

Z tego samego opisu patentowego znane jest urza-
dzenie do dwuwymiarowego skanowania obrazéw
optycznych w ukladzie konwolutora zawierajace
piezoelekiryk wyposazony w przezroczystg metalo-
wa elektrode wyjsciowg oraz umieszczony nad nig
w niewielkiej odleglosici polprzewodnik wyposazony
w elektrode wyjsciowa. Piezoelektryk posiada usy-
tuowane na obrzezach pod katem korzysinie pro-
stym wzgledem siebie przetworniki powierzchnio-
wych fal impulsowych.

Opisane wyzej urzadzenie wymaga stosowania
generatorow impulséw ‘nanosekundowych duzej
mocy, odpowiednio sterowanych, co nie jest pro-
stym zagadnieniem technicznym. Ponadio spraw-
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nos¢ stosowanych przetwornikéw miedzypalcza-
stych pobudzanych przebiegiem impulsowym jest
mniejsza od sprawnosci przetwornikéw pobudza-
nych falg ciggls. !

Sposoéb skaningu dwuwymiarcwych obrazéw op-
tycznych wedlug wynalazku polega na tym, ze ge-
neruje si¢ w réznych kierunkach dwie ciggle fale
powierzchniowe, po czym uzyskuje si¢ w nich syg-
nat wyjsciowy poprzez odczyt pojemnosci w mozai-
kowe]j strukturze elektrod wyjsciowych.

Urzadzenie wedlug wynalazku zbudowane w ukla-
dzie konwolutora zawiera przylegajgce wzajemnie
piezoelektryk i polprzewodnik, przy czym na po-
wierzchni piezoelektryka, na jego obrzezach, usy-
tuowane sa pod katem zawartym w granicach
0°—180° dwa przetworniki cigglych fal powierzch-
niowych. Na zewnetrznych powierzchniach ukladu
konwolutora, réwnolegtych do plaszczyzny propa-
gacji fal powierzchniowych, znajdujg sie dwie wza-
jemnie prostopadle struktury waskich, réwnoleg-
lych paskdw. metalicznych.

W innej wersji urzadzenie wedlug wynalazku
zbudowane w ukladzie konwolutora zawiera poél-
przewodnik piezoelektryczny, na ktérego powierz-
chni, na obrzezach usytuowane sg pod katem za-
wartym w granicach od 0°—180° dwa przetworniki
fal powierzchniowych, a na cienkiej warstwie izo-
lujacej naniesionej na te powierzchnie i na po-
wierzchni réwnoleglej poélprzewodnika piezoelek-
trycznego znajdujg sie dwie wzajemnie prostopadie
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struktury - waskich, réwnolegltych paskéw metalicz-
nych.

Rozwigzanie wedlug wynalazku pozwala uzyskaé
dowolng prelkos¢ skaningu wedlug zgdanego sche-
matu skaningu.

Przedmiot wynalazku zostanie blizej objasniony
w przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia schematycznie ogélny widok
urzadzenia do skaningu dwuwymiarowych obrazow

~optycznych w ukladzie konwolutora pélprzewod-

nik — piezoelektryk, a fig. 2 przedstawia ogolny
widok takiego urzgdzenia w ukladzie konwoluiora
zbudowanegg_z.poélprzewocnika piezcelektrycznego.
T Konwolutpr akyitoelekircniczny skiida sig z plyt-

ki piezoelektryka 1 i przylegajacej do niej plytki

pélprzewodnika 2. Na obrzezach powierzchni piezo-
elektpyka 5rzyl’eggja:ej do powierzchni polprze-
wodnika, Tapylone s3 dwa, prostopadle wzgledem
siebie miedzypalczaste przetworniki IDT 3. Na dwu
zewnetrznych, réwnoleglych do plaszczyzny propa-
gacji fal, powierzchniach konwolutora naniesione
sg struktury waskich, r6wnoleglych paskéw meta-
licznych 4, przy czym paski metaliczne naniesione
na jednej z tych powierzchni polaczone z zewnetrz-
nym ukladem wybierania 5 w kierunku X, sy pro-

~ stopadle do paskéw metalicznych naniesionych na

1

drugg powierzchnie, polgczonych z zewngtrznym
ukladem sterujgcym 6 realizujagcym wybieranie
w kierunku Y.

Na powierzchni piezcelektryka 1 stykajacej sie
z plytkag polprzewodnika 2 rozchodzg sie dwie,
prostopadle wzgledem siebie, ciggle fale powierz-
chniowe. Na dolng, $wiatloczula powierzchnig¢ péi-
przewodnika 2 pada $wiatlo poprzez pomocnicza
siatke dyfrakcyjna, ktéra umozliwia spelnienie wa-
runku dopasowania fazowego nieliniowych zjawisk
parametrycznych w urzgdzeniu.

 Analizowany rozklad o$wietlenia moduluje nieli- -
niowe oddzialywanie fal powierzchniowych z nos-

nikami ladunku w powierzchniowej warstwie poél-
przewodnika 2. W miejscu przecigcia sie paskéw
odpowiedniej kolumny Y i wiersza X, tworza sig
elementarne pojemnosci, ktére tworzg strukture
rastra. Odczyt analizowanego o$wietlenia polega na
pomiarze tych pojemnosci.

Kazda elementarna pojemno$é ilustruje wartosé
nieliniowych oddzialywan fal powierzchniowych.

Odczyt syghalu wizyjnego z poszczezdlnych po-

jemnodci elementarnych zapewniony jest przez ze-'

wnetrzne obwody sterujace 5 i 6, ktore przelaczaja
sekwencyjnie poszczegblne paski metaliczne 4 na
dwéch roéznych powierzchniach piezoelektryka 1
i pblprzewodnika 2 do obwodu wyjsciowego zgodnie
z wybranym uprzednio schematem skaningu.

W innym rozwigzaniu urzgdzenie do skaningu
stanowi péiprzewodnik piezoelektryczny 7, na kié-
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rego powierzchni, na obrzezach, usytuowane sg dwa
przetworniki cigglej fali powierzchniowej 8, Na
cienkiej warstwie izolujgcej 9 naniesionej na te po-
wierzchnie i na powierzchni réwnoleglej pélprze-
wodnika piezoelektrycznego znajduja sie dwie, wza-
jemnie prostopadle struktury waskich, réwnoleg-
tych paské4w metalicznych 10.

Na powierzchni  pélprzewodnika piezoelektrycz-
nego, na ktérej naniesiona jest tez cienka warstwa
izolujgca z paskami metalicznymi, rozchodzg sie
dwie, prostopadle wzgledem siebie fale powierzch-
niowe. Na te powierzchnie pada strumien $§wiatla.

Wyjsciowy sygnal wizyjny przedstawionych urza-
dzen jest zmodulowanym amplitudowo sygnalem
o czgstotliwo3ci sumacyjnej réwnej sumie czestotli-
wosci fal powierzchniowych generowanych przez
dwa prostopadle przetworniki miedzypalczasie
IDT 3, 8.

W urzadzeniu zastosowane jest pobudzanie prze-
twornikéw 3, 8 ciaglymi sygnalami elektrycznymi,
co zwigksza ich sprawno$é generacji w poréwna-
niu z przetwornikami pobudzanymi impulsowo.

, Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb skaningu dwuwymiarowych obrazow
optycznych przy pomocy akustycznych fal powierz-
chniowych, znamienny tym, Zze generuje si¢ w roz-
nych kierunkach dwie ciggle fale powierzchniowe,
po czym uzyskuje sie z nich sygnal wyjSciowy po-
przez odczyt pojemnosci w mozaikowej strukturze
elektrod wyjsciowych.

2. Urzadzenie do skaningu dwuwymiarowych ob-
razéw optycznych, zbudowane w ukladzie konwolu-
tora akustoelektronicznego, na obrzezach ktérego
usytuowane sg dwa przetworniki, znamienne tym,
ze na zewnetrznych powierzchniach ukiadu konwo-
lutora piezoelektryk-p6iprzewodnik, réwnoleglych
do plaszczyzny propagacji fal powierzchniowych
znajdujg sie dwie wzajemnie prostopadle struktury
waskich, réwnoleglych paskéw metalicznych (4),
a na powierzchni piezoelektryka (1) przylegajacej do
powierzchni pélprzewodnika (2) umieszczone sg
dwa przetworniki (3) cigglej fali powierzchniowej.

3. Urzadzenie do skaningu dwuwymiarowych ob-
razéw optycznych, zbudowane w ukladzie konwo-
lutora akustoelektronicznego, na obrzezu ktérego
usytuowane sy dwa przetworniki, znamienne tym,
ze stanowi je polprzewodnik piezoelektryczny (7),
na ktérego powierzchni, na obrzezach usytuowane
sag dwa przetworniki cigglej fali powierzchnio-
wej (8), a na cienkiej warstwie izolujgcej (9) nanie-
sionej na te powierzchnie i na powierzchni réwno-
leglej poélprzewodnika piezoelekirycznego znajduja
si¢ dwie, wzajemnie prostopadle struktury waskich,
rownoleglych paskéw metalicznych (10).
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